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AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MICROSCOPIO ELET-
TRONICO SEM DUAL BEAM COMPLETO DI ACCESSORI da acquistare nell’ambito del Progetto

di Ricerca PON 2007/2013 “CSEEM a3_00335 - Potenziamento del Centei for Sustainable Energy, En-

vironment and Mobility”. CIG: 5495818C79 - CUP J41D11000110007

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che ’inizio delle operazioni di gara, in seconda
seduta pubblica, si terra giorno 24 febbraio 2014 alle h. 15.00 presso la Sala Riunioni della

Segreteria Amministrativa del Dipartimento D.LE.C.LI Blocco C 9° piano.
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Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 7299 7552 7518 - Tel. Didattica: +39 090 397 7524 - Fax +39 090 397 7464
Email: dipartimento.diecii@unime.it (Direzione), amminisirazione.diecii@unime.it (Amministrazione), didattica. diecii@unime.it (Didattica)
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